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Cewka pomiarowa do defektografu magnetycznego
' Patent dodatkowy do patentu nr 46897

Patent trwa od dnia 27 marca 1963 r.

Przedmiotemm wynalazku jest cewlka pomiaro-
wa ‘do defektografu magnetycznego, preezna-
czonego do badania lin, pretow i rur stalo-
wych.

Zastosowane w patencie Nr 46897 cewki po-
miarowe maja roégne wymiary, w zaleznosci od
srednicy badanej liny. Ponadto cewki pojedyn-
cze nie okre§laly dokltadnie odlegtoSci uszko-
dzenia od osi badanej liny.

Cewka pomiarowa wediug wynalazku usuwa
te niedogodno$ci, gdyz umoziwia badanie
wszystkich $rednic lin za pomocg tego samego
zespolu cewek i pozwala réwniez okresli¢ odle-
glos¢ uszkodzenia od osi badanej liny.

*) Wiasciciel patentu oéwiadczyt, Ze wspol-
twércami wynalazku sg doc. dr inz. Zygmuni
Kawecki, mgr inz. Eugeniusz Krawczyk, mg:
inz, Jerzy Ogorzatek,

Cewka pomiarowa jest uwidoczniona na za-
lgczonym rysunku, na ktorym fig. 1 przedstawia
przekréj pionowy, fig. 2 — widok z boku.

Cewka pomiarowa skiada sie z dwoéch kom-
pletow. Jeden komplet mniejszej Srednicy jest
umieszczony wewngtrz drugiego - kompletu
o wiekszej Srednicy.

Pierscienie stalowe 1 sa polaczone na obwo-
dzie blachg stalowg 2. Blacha ta jest polgczona
z pierScieniem 3 za pomocg rdzeni stalowych 4,
na ktorych zmajduja sie uzwojenia 5. .

W celu okreslenia polozenia uszkodzenia
wzgledem osi badanej liny przeprowadza sig
badanie réwnocze$énie lub kolejno cewksa ze-
wnetrzna i wewnetrzng. Stosunek wielkosci im-
pulséw w obu cewkach pochodzacych od tego
samego uszkodzenia umozliwia okreslenie polo-
zenia odleglosci uszkodzenia od osi liny. Dla lin,
ktorych $rednica jest mniejsza od Srednicy we-
wnetrzmej cewki o wiegcej jak dziesieé milime-



tréw stosuje sie nakladke redukcyina z piers-
cieni 6 i7, pmed!luzauaca pierscienie 1 i 3. Cew-
ka zavmet'bzna Je'Sh _poigczona z ‘cewka we-
wxnetrzna <Za pomiocy pienScieni 8, wykonanych
z blach magnetycznych i przykreconych do oby-
dwu cewek.

Zasirzezenia patentowe

1. Cewka pomiarowa do defektografu magne-
tycznego wedlug patentu Nr 46897, znamien-
na tym, ze ma. dwa zespoly cewek, z kt6-
rych kazdy zbudowany jest z dwoch piers-
cieni stalowych zewmnetrznych (1), pier§cienia
wewnetrzenego (3), blachy stalowej (2), la-
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czacej na obwodzie pierScienie zewnetrzne,
rdzeni stalowych (4), laczacych pierscien
wewmetreny z blachg (2), oraz uzwojen (5),
przy czym zespoly te maja rézne Srednice
i s umieszczone jeden wewnatrz drugiego.

. Cewka pomiarowa wedlug zastrz. 1 zma-

mienna tym, ze jest zaopatrzona w stalowa

. nakladke redukcyjna z piercieni (6) i (7)

zaktadang przy badaniu lin cienkich.
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Zaste:pca mgr inz. Eugeniusz Mirecki
rzecznik patentowy

fig 2.
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